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工業用水中のスフェロチルス試験方法 Ｋ03507010
工業用水中の鉄細菌試験方法 Ｋ03508010
工業用水中の硫黄細菌試験方法 Ｋ03509010
工業用水・工場排水中のビスフェノールＡ試験方法 Ｋ04501010
工業用水・工場排水中のアルキルフェノール類試験方法 Ｋ04502010
工業用水・工場排水中のフタル酸エステル類試験方法 Ｋ04503010
用水・排水中のアジピン酸ビス（２エチルヘキシル）試験方法 Ｋ04504010
用水・排水中のベンゾフェノン試験方法 Ｋ04505010
工業用水・工場排水中の４ノニルフェノールの異性体別試験方法 Ｋ04506010
超純水中の細菌数試験方法 Ｋ0550
超純水中の有機体炭素（ＴＯＣ）試験方法 Ｋ0551
超純水の電気伝導率試験方法 Ｋ0552
超純水中の金属元素試験方法 Ｋ0553
超純水中のシリカ試験方法 Ｋ0555
超純水中の陰イオン試験方法 Ｋ0556
用水・排水の試験に用いる水 Ｋ0557
超純水中のほう素試験方法 Ｋ0558
軽油 Ｋ2204
重油 Ｋ2205
火薬類危険区分判定試験方法第１部：試験シリーズ５ Ｋ4828１
火薬類危険区分判定試験方法第２部：試験シリーズ６ Ｋ4828２
火薬類危険区分判定試験方法第３部：試験シリーズ７ Ｋ4828３
火薬類危険区分判定試験方法第４部：試験シリーズ８ Ｋ4828４
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム熱老化特性の求め方 Ｋ6257
パッキン及びガスケット用の加硫ゴム材料性能区分 Ｋ6380
軟質発泡材料物理特性第４部：圧縮残留ひずみ及び繰返し圧縮残留ひずみ
の求め方

Ｋ6400４

革試験方法化学試験第10１部：６価クロム含有量の測定比色法 Ｋ655810１
革試験方法化学試験第10２部：６価クロム含有量の測定クロマトグラ
フ法

Ｋ655810２

フライアッシュセメント Ｒ5213
研磨用ファイバーディスク Ｒ6255
乗車用ヘルメット Ｔ8133
自転車用ヘルメット Ｔ8134
義足足部・足継手 Ｔ9212
義足ひざ（膝）部 Ｔ9213
金属製下肢装具用足継手 Ｔ9214
金属製下肢装具用ひざ（膝）継手 Ｔ9216
能動フック Ｔ9217
能動ハンド Ｔ9218
能動ひじ（肘）ブロック継手 Ｔ9219
能動ひじ（肘）ヒンジ継手 Ｔ9220
手継手 Ｔ9222
義手用装飾ハンド Ｔ9224
ロボティクスサービスロボットが提供するアプリケーションサービス安全
マネジメントシステム要求事項

Ｙ1001

ガス吸着による粉体（固体）の比表面積測定方法 Ｚ8830
粒子径分布測定方法電気的検知帯法 Ｚ8832
災害種別避難誘導標識システム Ｚ9098
（内容省略）
備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ（https://www.jisc.go.jp）において閲覧に供す
る。また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び内閣府沖縄
総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。

廃止された日本産業規格
（日本産業標準調査会審議）
真空配管継手の取付け寸法 Ｂ2293
産業オートメーションシステム及びその統合パーツライブラリ第42部：記
述方法論：部品ファミリの構造化方法

Ｂ380042

用水・排水中の一般細菌試験方法 Ｋ03501010
用水・排水中の大腸菌群試験方法 Ｋ03502010
用水・排水中の従属栄養細菌試験方法 Ｋ03503010
工業用水・工場排水中のレジオネラ試験方法 Ｋ03505010
革の吸湿度試験方法 Ｋ6544
干渉計形精密可燃性ガス検定器 Ｍ7602
スキーゴグル Ｓ7027
有害紫外放射の測定方法 Ｚ8812
津波避難誘導標識システム Ｚ9097

プラスチック液状，乳濁状又は分散状の樹脂第１部：単一円筒形回転粘度
計による見掛け粘度の測定方法

Ｋ7117１

ジクロロメタン（試薬） Ｋ8161
過マンガン酸カリウム（試薬） Ｋ8247
ぎ酸ナトリウム（試薬） Ｋ8267
ステアリン酸（試薬） Ｋ8585
メルカプト酢酸（試薬） Ｋ8630
デキストリン（試薬） Ｋ8646
乳酸（試薬） Ｋ8726
パルミチン酸（試薬） Ｋ8756
ブロモクレゾールグリーン（試薬） Ｋ8840
無水酢酸（試薬） Ｋ8886
りん酸水素二ナトリウム（試薬） Ｋ9020
Ｌアラニン（試薬） Ｋ9101

メチルチモールブルー（試薬） Ｋ9552
セメントの物理試験方法 Ｒ5201
セメントの水和熱測定方法（溶解熱方法） Ｒ5203
ポルトランドセメント Ｒ5210
高炉セメント Ｒ5211
シリカセメント Ｒ5212
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